










































专利名称(译) 用于形成有机EL显示装置的空穴注入层的墨水及其制造方法，有机EL显示装置及其制造方法
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酒井KIMITO
MORI靖
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摘要(译)

公开了一种有机电致发光显示装置，其包括二维像素阵列，所述二维像
素阵列包括能够发射颜色或不同多种颜色的有机电致发光元件，每个有
机电致发光元件设置有阳极，阴极，位于阳极和阴极之间的聚合物发光
层和空穴注入层。空穴注入层由含有包含聚噻吩和/或其衍生物的供体分
子的固体物质和包含聚苯乙烯磺酸和/或其衍生物的受体分子构成，空穴
注入层中的硫酸根离子浓度为125ppm或基于整个固体物质，分子量为
110,000或更低的组分为35％或更少，在通过使用254nm波长的UV测量
的水性凝胶渗透色谱法中将分子量转化为聚苯乙烯磺酸钠。
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